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(57) Abstract: The invention relates to an optical probe (1) designed to be optically coupled to at least one micro-optical component
(50), and to a method for producing same; wherein the optical probe (1) comprises: - a probe head (10); - at least one micro-optical
element (20), which is mechanically connected to the probe head (10) and is designed to establish an optical coupling to the at least one
micro-optical component (50); and - at least one sensor structure (21), which is separate from the at least one micro-optical element (20)
and is designed to generate a sensor signal (40) that indicates positioning of the probe head (10) relative to an object (100), wherein the at
least one micro-optical element (20) and/or the at least one sensor structure (21) comprise/comprises at least one photocuring material.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine optische Sonde (1), die zur optischen Kopplung an mindestens eine mikrooptische
Komponente (50) eingerichtet ist, und ein Verfahren zur ihrer Herstellung, wobei die optische Sonde (1) umfasst: - einen Sondenkopf
(10); - mindestens ein mikrooptisches Element (20), das eine mechanische Verbindung mit dem Sondenkopf (10) aufweist, und das
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Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
dazu eingerichtet ist, eine optische Kopplung an die mindestens eine mikrooptische Komponente (50) herzustellen; und -mindestens
eine von dem mindestens einen mikrooptischen Element (20) gesonderte Sensorstruktur (21), die dazu eingerichtet ist, ein Sensorsignal
(40) zu erzeugen, das eine Positionierung des Sondenkopfs (10) relativ zu einem Objekt (100) anzeigt, wobei das mindestens einen
mikrooptische Element (20) und/oder die mindestens eine Sensorstruktur (21) mindestens ein fotohértendes Material umfassen.




